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РЕФЕРАТ 
 
Отчет 74 с., 30 рис., 3 табл., 22 источника, 2 прил.  
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ (ЭОС), ПЛАЗМЕННЫЙ ЭМИТТЕР, ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭЛЕКТРОНОВ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ.  

Объектом исследования являются электронно-оптические системы с 
плазменным эмиттером с нелинейными физическими процессами, 
сопровождающими формирование пучка.  

Цель работы — разработка методик, численных алгоритмов, программных 
инструментариев для решения задач анализа и синтеза электронно-оптических 
систем.  

В результате исследования были созданы эффективные алгоритмы 
моделирования формирования интенсивных пучков в ЭОС с плазменным эмиттером 
и разработан пакет прикладных программ для решения задач анализа и синтеза 
ЭОС.  

Степень внедрения — вычислительные технологии решения задач анализа и 
синтеза ЭОС прошли апробацию при конструировании электронной пушки с 
плазменным эмиттером при модернизации установки электронно-лучевой сварки на 
РУП «МТЗ», а также при проведении исследований в рамках Государственной 
программы «Материалы в технике» при моделировании ЭОС с открытой плазменной 
поверхностью большого сечения. 

Эффективность разработанных программных средств подтверждается 
результатами верификации расчетных и экспериментальных данных. 
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